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संख्या. 2016-24/PH-10021/INSTT/PS/      30.04.2025 

शुद्धिपत्र 

CORRIGENDUM 

 

संदर्भ निनिदा सूचिा संख्या 2016-24/PH-10021/INSTT/PS/ और CPPP निनिदा आईडी संख्या 
2025_IITRP_852197_2 Tender for Supply & Installation of Vacuum Chamber for the  

Pulsed Laser Deposition System  हेतु निनिदा। निनिदा निम्नािुसार पुिः  निनिदा की गई है: 

 

Reference Tender Notice No. 2016-24/PH-10021/INSTT/PS/ and CPPP tender id number 

2025_IITRP_852197_2 for Tender for Supply & Installation of Vacuum Chamber for the 

Pulsed Laser Deposition System. The tender has been re-tendered as follows:  

 

 

बोली अपलोड करने की अंतिम तिति और समय 

Last Date and Time for Uploading of Bids 

 

 

15.05.2025 (15:00 Hrs) 

 

 

िकनीकी बोली खोलने की तिति और समय 

Date and Time of Opening of Technical Bids 

 

 

15.05.2025 (15:30 Hrs) 

 

अन्य तििरण और तनयम और शिें भी अपररितििि रहेंगी। 

The other details and terms & conditions also remain unchanged. 

 

 
 

(Registrar) 


